
OPTIK
VAKUUM BESCHICHTUNGS-

 ANLAGEN & EXPERTISE

Hochproduktive optische Beschichtung
durch präzise & automatisierte Prozesse

mit flexiblen AnlagenplattformenOP
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HOCH PRODUKTIVE
OPTISCHE
BESCHICHTUNG
DURCH PRÄZISE &
AUTOMATISIERTE PROZESSE
Die Nachfrage nach optischen Produkten ist in den letzten
Jahren stark gestiegen, besonders nach Präzisions optik.
Mega trends wie autonomes Fahren, das Inter net der Dinge
und Vir tuelle Realität werden das Markt wachstum
zusätzlich steigern.

Eine wesentliche Voraus setzung für diese Produkte sind
hochpräzise Beschich tungen. Sie nutzen die optischen
Interferenz eigenschaften aus und ver leihen den
Präzisions optiken so ihre gewünsch ten Funktionen.

VON ARDENNE hat über viele Jahr zehnte Erfahrung in der
Entwicklung und Ferti gung von Vakuum beschichtungs -
anlagen gesammelt. Deshalb profitieren unsere Kun den
von unserem tiefen Ver ständnis der physikali schen
Prozesse der Vakuum beschichtung und den Erkenntnissen
aus ihrem Einsatz in unter schiedlichsten Anwen dungen.

Dieses Wissen haben wir in die Entwicklung zahl reicher
Anlagen plattformen einfließen lassen. Damit können
unsere Kunden das komplette Anforderungs spektrum
abdecken: von Forschung und Ent wicklung über die Pilot-
bis hin zur Massen produktion.

Dichtere & stabilere Beschichtungen

für Ent spiegelungen & optische Filter



Spezielle CARS-Prozess technologie

für optische Schichten höchster Güte



Bis zu 30 % schnellere Produktion

durch simultane doppel seitige Beschichtung




SUBSTRATE
Hochpräzise Beschichtungen sind eine Voraussetzung für Präzisionsoptiken.
Sie nutzen die Interferenzeigenschaften aus und sorgen für die gewünschten Eigenschaften. 

VON ARDENNE kennt die physikalischen Prozesse, die für die Vakuumbeschichtung optischer Komponenten notwendig sind, aus eigener
Erfahrung. Und wir verfügen über das Know-how, diese auf eine Vielzahl unterschiedlicher Substratformen und -größen anzuwenden.

ULTRADÜNNGLAS

0,1 ~ 0,3 mm dick
Ø 200 mm

Wafer-Level-Optik

3D-Abtastung

WAFER (Si, InP, GaAs)

0.7 mm thick
Ø 4″, 6″, 200 / 300 mm

Wafer-Level-Optik

Laserdioden

STANDARD

1,0 ~ 6,5 mm dick
Ø 1″, 2″, 25 / 50 mm

□ 50 x 50 mm  / 100 x 100 mm2 2

Katalogoptiken

Laseroptik

KEILFÖRMIG

Wie Standard, aber mit
nicht parallelen Oberflächen

(Δ << 1°)

Katalogoptiken

Laseroptik

GROßFLÄCHIG
2 ~ 50 mm dick,

Ø bis zu 200 mm,
□ bis zu 300 x 400 mm2

AV/VR/XR

Automotive, HUD

KUBISCH

5 x 5 x 5 mm  bis zu
70 x 70 x 70 mm

3

3

Telecom-Optik

SPHÄRISCH
5 mm – 70 mm dick

Ø bis zu 200 mm

Laseroptik

Röntgen/EUV-Optik

ZYLINDRISCH
Bis zu 70 mm dick,
bis zu 200 mm breit

Laseroptik

Röntgen/EUV-Optik

PRISMEN
Bis zu 70 mm
Kantenlänge

Katalogoptiken

Periskop-Optik



Reflexion mit höchster Effizienz
durch dielektrische Wechse lschichten

OPTA X

Drehteller- Beschichtungs -

anlage

CLUSTER- SYSTEME

für Forschung, Entwick -

lung & Produktion

VISS

Vertikale

Beschichtungsanlage



DIELEKTRISCHE SPIEGEL

Es gibt viele Ansätze für Advanced Packaging, also
die Kunst, mehrere Chips effizient und kompakt zu
verbinden, um die Systemleistung zu maximieren.

Immer komplexere elektronische Systeme werden
durch die Integration verschiedener integrierter
Schaltkreise erzeugt. Die Anforderungen an die
leitenden und isolierenden Schichten werden dabei
höher. Gleichzeitig müssen die Substrate und die
Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Fläche
optimiert werden, um diese Lösungen kostengünstig
produzieren zu können.

Materialien und die Prozesse zu ihrer Abscheidung
werden immer komplexer und erfordern
hochentwickelte Plattformen, die die komplexesten
Metallisierungsherausforderungen für Strukturen mit
hohem Seitenverhältnis lösen können. Und genau
hier sind wir führend: Material- und
Geräteinnovationen auf Wafer- oder Panel-Substraten
mit Sub-Nanometer-Präzision.

Glatte optische Schichten

höchster Güte

durch spezielle CARS-Prozess -
technologie



Bis zu 50 % weniger

Personalaufwand

durch vollautomatisierte
Rezeptsteuerung, Carrier-
Handling & Substratbestückung 



Optische in-situ

Prozessüberwachung

zur kontinuierlichen
Spezifikationskontrolle




Strahlteiler
Beschichtungsbeispiel


Breitbandspiegel
(BBHR)
Beschichtungsbeispiel

Selektiver Lichteintritt mit hoher Transmission
durch optische Vergütung viel fältiger Substrat formate

OPTA X

Drehteller- Beschichtungs -

anlage

CLUSTER- SYSTEME

für Forschung, Entwick -

lung & Produktion

VISS

Vertikale

Beschichtungsanlage



OPTISCHE FENSTER

Optische Fenster erlauben den Licht durchlass
bestimmter Wellenlängen für opto -
elektronische Systeme und schützen sie
zugleich vor störenden Umgebungs einflüssen.
Sie kommen in der Luft & Raumfahrt-Industrie
für Anwendungen wie Erd beobachtung, Fern -
erkundung, Umwelt überwachung, Höhen- und
Entfernungs messung, LiDAR, RADAR, Kamera -
sensoren, Pilotensicht systemen zur Kollisions -
vermeidung und in Kommunikations systemen
zum Einsatz.

Form und Größe der optischen Fenster sind
nahezu beliebig. Oft handelt es sich um flache
Glasplatten, die mindestens durch eine
beidseitige Antireflexions beschichtung (AR)
für eine maximale Transmission im
gewünschten Frequenz bereich optimiert
sind. 

Wir bieten Ihnen mit der OPTA X eine
Beschichtungs anlage, die bestens für diese
Anwendung geeignet ist. Die Anlage ist für
eine Vielfalt von geometrischen Formen an
Substraten geeignet.

Beschichtung vielfältiger Substrate

möglich

durch Anpassung der Anlagen an
verschiedene Geometrien



Spart Kosten & Energie

durch simultane doppel seitige Ent -
spiegelung



Bis zu 50 % weniger

Personalaufwand

durch voll automatisierte Rezept steuerung,
Carrier-Handling & Substrat bestückung




Antireflexbeschichtung
Beschichtungsbeispiel



Beschichtungslösungen für Optische Wellenleiter
für ein brilliantes Augmented-Reality Erlebnis

OPTA X

Drehteller- Beschichtungs -

anlage

HISS

Horizontale

Beschichtungsanlage

CLUSTER- SYSTEME

für Forschung, Entwick -

lung & Produktion

VISS

Vertikale

Beschichtungsanlage



WELLENLEITER FÜR
AUGMENTED REALITY

Suchen Sie nach Beschichtungslösungen für
AR-Wellenleiter, die durch höchste Haltbarkeit
und optimale optische Eigenschaften
überzeugen?

Mit der Technologie des Magnetronsputterns
bieten wir Ihnen leistungsstarke
Beschichtungsanlagen und Verfahren für
reflektierende Wellenleiter. Diese zeichnen
sich durch herausragende Langlebigkeit,
verbesserte optische Qualität sowie präzise
Reproduzierbarkeit aus – Voraussetzungen,
die gerade für Anwendungen in Augmented
Reality, Telekommunikation, Sensorik und
integrierter Optik entscheidend sind.

Überlegene Haltbarkeit

durch sehr dichte Beschichtungen mittels
Magnetron-Sputtern



Verbesserte optische Leistung

durch hochpräzise Abscheidung von
Einzel- und Mehrschichtsystemen



Reproduzierbarkeit und

Skalierbarkeit

durch Erfahrung bei der Übertragung von
Technologien vom Labor in die
Serienfertigung




Funktionsprinzip
eines Wellenleiters für AR


AR-Brille
mit Wellenleiter

Optik trifft Halbleiter
Optische Interferenz schichten für Filter-on-Chip-
CMOS, hyper spektrale Sensoren & spektrale Abtastfilter

OPTA X

Drehteller- Beschichtungs -

anlage

CLUSTER- SYSTEME

für Forschung, Entwick -

lung & Produktion



WAFER-LEVEL-OPTIK

Optische Filter schichten, die direkt auf Glas-
oder Halbleiter wafern abgeschieden werden,
ermöglichen optische Produkte, die eine sehr
geringe Größe und ein wettbewerbs fähiges
Preis-Leistungs-Verhält nis haben. Daher
haben sie den Weg in verschie dene Märkte
wie die Unterhaltungs elektronik oder die
Automobil industrie gefunden. Durch die
steigende Nachfrage nach Groß -
serienfertigung rückt die Wafer-Level-Optik in
den Fokus der Industrie.

Mit der OPTA X bieten wir Ihnen  eine
Beschichtungs anlage, die speziell für die
Anforderungen in den Bereichen der Photonik
und Wafer-Level-Optik entwickelt wurde.

Für die Multilayer-Beschichtung von wafer-
basierten Mikro linsen-Arrays, Halbleiter-Sen -
soren oder Filter-on-Chip-CMOS ermöglicht
Ihnen die OPTA X eine voll automatisierte,
SEMI-kompa tible Wafer-Hand habung zur
Integration in Halbleiter fabriken. Neben
Wafern mit 200 Millimetern Durch messer ist
die OPTA X zusätzlich für Wafer größen bis 300
Millimeter geeignet.

Optische Filter schichten direkt auf

Halbleiter scheiben

zum Beispiel für Silizium geräte



Optische Überwachung der Trans -

mission oder Re flexion

direkt auf dem Wafer



SEMI-kompatible Wafer handhabung

für die Integration in Halbleiter fabriken




Schmalband filter
Beschichtungsbeispiel



Ultra-präzise optische
Beschichtungen für große Aperturen
mit höchster Gleichmäßigkeit

SKYVA

Beschichtungsanlage für

große astronomische

Spiegel

VISS

Vertikale

Beschichtungsanlage



GROSSFLÄCHENOPTIK

Sie suchen Be schichtungs lösung en für
optische Groß flächen mit extrem hohen An -
forder ungen für Anwendungen wie
astronomische Spiegelteleskope? Dann bietet
unsere Magnetron sputter techno logie die
nötige Präzision.

Im Teleskopbau werden Einzel spiegel mit
mehr als 8 m Durch messer verwendet. Vor
dem Be schichten werden diese Spiegel -
optiken poliert, und das mit einer Genauig keit
von 20 nm. Das spätere Auf bringen von hoch -
reflek tieren den Aluminium-, Gold- oder
Silberschichten darf diese Ab weichung von
der idealen para bolischen oder hyper -
bolischen Form des Spiegels nicht ver -
schlech tern. Das heißt, es muss ebenfalls auf
wenige nm genau beschichtet werden.

Wir liefern Groß flächen- und Spezial be schich -
tungs an lagen genau für diesen Zweck.

Höchste Reflektivität &

Beständigkeit

durch Magnetron-Sputtertechnologie für
metallische Schichten &
Schutzbeschichtungen



Konturkonforme Abscheidepräzision

durch dynamische Prozessführung



Beschichtung größter

Aperturflächen

durch angepasste Sonderkonstruktionen




Hochreflektive
Beschichtungen
Beschichtungsbeispiel

Breitband entspiegelung & selektive Filter
durch konforme Beschichtung auf
gewölbten Substrat oberflächen

VERA

Verdampfungsanlage

OPTA X

Drehteller- Beschichtungs -

anlage



LINSEN &
OPTISCHE DOME

Wenn Sie Linsen elemente mit einer
interferenz optischen Breitband entspiegelung
oder selektiven Filter schicht versehen wollen,
müssen diese Beschich tungen bestimmte
Spezi fikationen an Temperatur- und Umwelt -
stabilität erfüllen.

Das bringt besondere Heraus forderungen mit
sich: eine gleich mäßige Filter funktion entlang
der gekrümmten Substrat oberfläche, die beid -
seitige Ent spiegelung der Linsen oberflächen,
eine zusätz liche optische Filter funktion sowie
eine klima beständige, mechanisch stabile
Linsen vergütung mit verbessertem Shift-
Verhal ten des Filters durch dichte re
Schichten.

Für solche Anforderungen bieten wir mit der
OPTA X eine Alternative zum Bedampfen.

Direktes Aufbringen von Filtern auf

Linsen elemente

mit kon kaven und kon vexen Oberflächen



Dichte Schichten für Front linsen

mit hoher Abrieb- & Wetter festigkeit



Ein- und beidseitige Beschich tung

von schweren Linsen mit großem Durch -
messer




Bandpassfilter
Beschichtungsbeispiel


Antireflexbeschichtung
Beschichtungsbeispiel



Hoch präzise optische Filter
durch spezielle Multilagen beschichtung

VERA

Verdampfungsanlage

OPTA X

Drehteller- Beschichtungs -

anlage

VISS

Vertikale

Beschichtungsanlage



OPTISCHE
INTERFERENZFILTER

Geringste optische Verluste, mög lichst keine Ab sorption
und Streuung, hohe Trans mission im Filter-Durchlass -
bereich, tiefe Blockung im Filter-Sperr bereich, steile,
präzise Filter kanten - das sind Anforderungen an
optische Interferenz filter wie Band passfilter, Dichroi -
tische Filter, Strahl teiler, Polarisations- oder Kerb filter.

Die Leistungs fähigkeit von Kameras, Projek toren, Teles -
kopen und op tischer Mess technik wird kontinu ierlich
verbessert. Dafür werden standardi sierte Kompo nenten
mit verbesserten interferenz optischen Beschich tungen
benötigt. 

Diese Multilagen schichten bestimmen die konkrete
Bauteil funktion. Außerdem reflek tieren sie das Licht
oder spalten es selektiv in Teil strahlen auf. Sie blockieren
einzelne Wellen längen oder wirken als Durchlass filter
für einen bestimmten Lichtfrequenz bereich.  Wir bieten
Ihnen Beschichtungs anlagen für solch anspruchs volle
Filter abscheidungen. 

Höchste Schichtdicken -

präzision

und Reproduzier barkeit der
Abscheidung



Anspruchsvolle Filter -

abscheidung

auf zwei- & dreidimensiona len
Substraten



Geeignet für Ziel -

materialien für alle Wellen -

längen

von UV bis IR




Bandpassfilter
Beschichtungsbeispiel


Dreifach-Bandpassfilter

Beschichtungsbeispiel



HOCHPRODUKTIVE
BEIDSEITIGE BESCHICHTUNG
für anspruchsvolle Multi schicht systemeOP

TA
 X

Mit der OPTA X200 und OPTA X300 bieten wir Ihnen
hochproduktive Beschichtungsanlagen sowohl für an -
spruchs volls te optische Schicht sys te me als auch für die
präzise Abscheidung von z.B. leistungsstarken
piezoelektrischen Materialien wie AlN und AlScN. Dies trifft
ins be son de re für Mulitlagenoptiken mit einer ho hen An zahl
von wechselnden Schichten und hochwertige
Schichtstapel von mikroelektronischen Anwendungen und
Halb leiter-Systemen zu.

Die Drehteller-Anlagen beschichten beidseitig ho ri zon tal
und sind je nach Modell für die Prozessierung von
Substraten mit 200 mm bzw. 300 mm Durchmesser (inkl.
G12-Wafer) ausgelegt. Für eine optimale Beschichtung
kommt die spezielle CARS-Technologie zum Einsatz. Aber
auch weitere Prozessführungen wie Meta Mode, reaktives
oder nicht reaktives Sputtern stehen zur Verfügung.

Für höchste Variabilität können Ma gnetrons und/ oder
Plasma quellen auf bis zu fünf Ports pro Beschichtungs seite
in te griert wer den. In-situ-Mess tech nik zur Ver fol gung und
Kor rek tur des Be schich tungs fort schritts steht eben falls für
optisches Monitoring zur Ver fü gung.

Beide Modelle sind mit einem au to ma ti schen Hand ling sys -
tem ausgerüstet. Dieses ist mo du lar auf ge baut und er mög -
licht eine si che re Be stü ckung mit un ter schied li chen Sub -
stra ten, die in an pass ba ren Car ri ern durch die An la ge ge -
schleust wer den.

Höchste Präzision & Qualität

durch schnelle, saubere, fehlerarme, homogene
Beschichtungen



Anti-Warp-Effekt

durch beidseitige Beschichtung mit verschiedenen
Materialien



Variable Produktanpassung:

Schichten, Schicht systeme & Bauteil-Geometrie



Dünnschicht-Sensoren
für Luft- & Raumfahrt

Optische Fenster

Advanced Packaging Dielektrische Spiegel

Wafer-Level-Optik Wellenleiter für
Augmented Reality

Displays für Fahrzeuge Displays für Unter -
haltungs elektronik

MEMS Leistungs elektronik

PiezoMEMS Linsen & Optische
Dome

Optische Inter ferenz -
filter


TECHNISCHE DATEN
Änderungen, die technischen Verbesserungen dienen,
bleiben vorbehalten.

OPTA X200
Für Anwendungen auf Substraten mit bis zu 200 mm Durchmesser
optimiert
Erfüllt höchste Ansprüche bei optischen Anwendungen durch
hochreine und defektarme optische Schichten
Einzigartige Homogenität und chemische Zusammensetzung der
elektrischen Schichten für optimale Ergebnisse in der
Mikroelektronik und Halbleiterindustrie

OPTA X300
Prozessierung von Substraten bis 300 mm Durchmesser, inkl. G12-
Wafer
Erfüllt höchste Ansprüche bei optischen Anwendungen durch
hochreine und defektarme optische Schichten
Einzigartige Homogenität und chemische Zusammensetzung der
elektrischen Schichten für optimale Ergebnisse in der
Mikroelektronik und Halbleiterindustrie

ANWENDUNGEN

Substrate

Silizium-Wafer, Glas, Polymere, Metalle

Beschichtungsbreite

Bis zu 200/300 mm

Abscheidungsart

Doppelseitig, DC, pulsed DC, AC, CARS, 
meta mode, reactives Sputtern, RF

Substrattemperatur

RT … 300°C

Abscheidungstechnolgie

Magnetron-Sputtern: planar, rotatable

Transportart

Carrier oder Roboter

Systemsteuerung

Siemens SPS



HOCHREFLEKTIERENDE SCHICHTEN
für großflächige Spiegel

SK
YV

A
Sie suchen nach einer Beschichtungslösung für große
Spiegelteleskope? SKYVA Beschichtungsanlagen wurden
genau für diese Anwendung entwickelt: sie liefern
homogene, hochreflektierende Metallschichten auf großen
und gekrümmten Substraten mit einem Durchmesser von
bis zu 8,4 m und ist in mehreren Kammergrößen erhältlich.
Das ermöglicht eine Skalierung von kleinen, über mittlere
bis hin zu großen Aperturflächen.

Für höchste Reflexionswerte setzen wir auf
anforderungsoptimierte ("enhanced") Silber‑ und
Aluminium‑Schichtsysteme. Silber bietet die besten
Reflexionswerte im sichtbaren und nahinfraroten Bereich,
erfordert jedoch eine präzise abgestimmte Schutzschicht,
um Langzeitstabilität und Beständigkeit gegen Korrosion
sicherzustellen. Aluminium liefert eine sehr gute Reflexion
über ein breiteres Spektrum inklusive UV und ist in vielen
Anwendungen robuster.

SKYVA unterstützt beide Beschichtungsmaterialien — von
„protected“ bzw. „enhanced“ Silberschichten bis zu
optimierten, geschützten Aluminium‑Schichten — sowie
Mehrschichtsysteme, die Reflektivitätskurven gezielt an Ihr
Spektrum anpassen und exzellente Schichtuniformität
auch über gekrümmte Flächen sicherstellen.

Zusätzlich bieten wir die Anlage optional mit einer
peripheren Waschanlage zur Reinigung des Spiegels vor
der erneuten Beschichtung an.

Höchste Reflektivität

bei anspruchsvollsten Substratformaten



Zuverlässiger Betrieb & mechanische Stabilität

über Jahrzehnte

 bei maximaler Substratsicherheit



Vollautomatische Abläufe

 inklusive moderner Steuerung/Visualisierung für den
Betreiber



SKYVA2000 von oben

SKYVA 8.4 im Rubin Observatorium

Groß flächen optik


TECHNISCHE DATEN
Änderungen, die technischen Verbesserungen dienen,
bleiben vorbehalten.

ANWENDUNGEN

Substrate

Glassubstrate mit Durchmessern bis zu 8,4 m,
konkave und konvexe Geometrien

Substratbewegung

Rotation des Substrats oder Rotation der Quellen

Beschichtungsmaterialien

Al, Ag, NiCr, SiN, SiOx, Nb2O5 und weitere

Prozesstechnologien

Magnetronsputtern, thermische und/oder
Elektronenstrahlverdampfung, Plasma-
Vorbehandlung

Dickenuniformität

≤±5 % über einem Spiegel-Durchmesser von 8,4
m

Messung

In-situ optische Überwachung, Quarz-Kristall-
Rate- und Dickenmessungen 

Systemsteuerung

Siemens SPS und WinCC



HOCHFLEXIBLE & SKALIERBARE
INLINE-SYSTEME
für vertikale Prozesse &
mittlere Produktivität

Optische
Fenster

Lift-off
Prozesse

Advanced
Packaging

Dielektrische
Spiegel

Wellenleiter
für
Augmented
Reality

Groß flächen -
optik

Displays für
Fahrzeuge

Displays für
Unter -
haltungs -
elektronik

Leiter platten Dünn schicht-
Photo voltaik

TOPCon
Solar zellen

Perowskit-
Tandem-
Solar zellen

Leistungs -
elektronik

Optische
Inter ferenz -
filter

VI
SS

Die VISS400 und VISS600 sind modulare Anlagen für vertikale Beschichtungsprozesse. Sie sind
ideal, wenn Sie Ihre Laboranwendungen in den Produktionsmaßstab überführen wollen.

Beide Plattformen sind sowohl als Inline-Version mit einem Ende oder als Durchlaufversion für
kontinuierliche Prozesse erhältlich. Je nach Modell sind sie für Substratbreiten von 400 mm
bzw. bis zu 600 mm zu skalieren. Die Substrate werden mit einem Carrier-System
transportiert, das vertikal um sieben Grad geneigt ist. Die Anlage kann be- und entladen
werden, ohne dass die Vorderseite der Substrate dabei berührt wird.

Damit erlaubt das Anlagenkonzept die kosteneffiziente Beschichtung großer Substrate.
Zusammen mit dem vertikalen Substrattransport ermöglicht dies einen partikelfreien
Beschichtungsprozess, der die VISS-Anlagen für den Einsatz in der Halbleiterindustrie
qualifiziert – vor allem für Anwendungen wie Advanced Packaging, Leistungselektronik und
Piezosensoren.

Skalierbar

durch modulares Design

 Leicht anpassbar an

Ihre Bedürfnisse

durch flexible
Konfigurations optionen

 Laden ohne

Berührung der

Substrat vorderseite

durch Carrier-Transport



ANWENDUNGEN

HOCHFLEXIBLE & SKALIERBARE
INLINE-SYSTEME
für horizontalen Substrattransport

Dünnschicht-
Sensoren für
Luft- &
Raumfahrt

Advanced
Packaging

Wellenleiter
für
Augmented
Reality

Radar -
antennen

Metallische
Bipolar platten

Leiter platten

BC-Solar -
zellen

TOPCon
Solar zellen

Hetero -
junction-
Solar zellen

Perowskit-
Tandem-
Solar zellen

Leistungs -
elektronik

HI
SS

Die HISS300 und HISS600 sind mo du lare Be schich tungs anlagen für die horizontale Be schich -
tung von Sub stra ten. Sie sind die beste Wahl, wenn Sie nach einer sehr flexiblen Pro duk tions -
anlage mit kleinem oder mit tler em Durchsatz suchen, die mit bewährter Technologie
ausgestattet ist.

Dank ihres mo du lar en Aufbaus können die Anlagen nach Ihren Bedürfnissen konfiguriert
werden. Wir bieten verschiedene Konfigurationen an: Zum Beispiel die Version mit nur einem
Ende für einen kleineren Produktions umfang.

Die Systeme bieten eine hohe Prozess flexibilität für Sputter- und Verdampfungs prozesse
sowie diverse Vor- und Nach behandlungs methoden.

Der flexible und dynamische Aufbau der Anlagen mit standardisierten Modulen ermöglicht
eine kunden spezifische Kon figuration – sie können also an neue Prozesse oder Anforder -
ungen angepasst werden. Daher können unsere Kunden mit dieser Anlage auf Änderungen
der Anforder ungen an Produkt und Prozess reagieren.

Beidseitige oder

einseitige

Beschichtung

passend zur Ihren
Substrat- &
Prozessanforderungen

 Hohe Flexibilität

in der Prozesstechnologie
und Anlagenkonfiguration

 Ideal für F&E bis zur

Serien produktion

durch ein fach skalier bare
Pro zesse



ANWENDUNGEN



HOCHFLEXIBLE
& SKALIERBARE
CLUSTER-SYSTEME
für Forschung,
Entwicklung & Produktion

Dünnschicht-
Sensoren für Luft-
& Raumfahrt

Optische Fenster

Lift-off Prozesse Advanced
Packaging

Dielektrische
Spiegel

Wafer-Level-Optik

Wellenleiter für
Augmented
Reality

Displays für
Fahrzeuge

Displays für
Unter haltungs -
elektronik

MEMS

TOPCon Solar -
zellen

Hetero junction-
Solar zellen

Perowskit-
Tandem-Solar -
zellen

Leistungs -
elektronik

PiezoMEMS
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Die Cluster-Systeme CS200 und CS300 sind modulare Beschichtungs anlagen, die sich
für hoch flexible bzw. hoch produktive Prozesse in der Ent wicklung bzw. Pro duktion
von Halb leiter-, Optik- bzw. Photo voltaik-Anwendungen eignen. Die Anlagen sind
speziell für die Prozessierung von Substraten mit einem Durch messer von 200 mm
bzw. 300 mm (inkl. G12-Wafer) ausgelegt.

Damit sind unsere Cluster-Systeme ideal Wahl für die Entwicklung neuer
Beschichtungs technologien und die Erzeug ung von Schichten mit spezifischen Eigen -
schaften und einer hohen Reproduzier barkeit. Zu den Anwendungen zählen
Sensoren und die Silizium-Durch kontaktierung (TSV) für die 3D-Advanced-Packaging-
Technologie in der Halb leiter industrie. Darüber hinaus findet die CS300 in der Ent -
wicklung neuer Solarzell-Generationen wie TOPCon und Perowskit-Tandem ihren
Einsatz. 

Dank ihrer großen Flexibilität helfen die Cluster-Systeme, Ihre Betriebs kosten zu
senken. Sie sind individuell für unter schiedliche Auf gaben konfigurierbar: Um die
zentrale Transfer kammer finden bis zu sieben Prozess kammern und eine oder
mehrere Schleusen Platz. Alle Kammern sind sowohl vakuum- als auch steuerungs -
technisch voneinander getrennt.

Skalierbar

durch modulares
Design

 Angepasst an Ihre

Bedürfnisse

durch flexible
Konfiguration

 Hilft Ihnen

Betriebskosten zu

senken

durch Flexibilität



ANWENDUNGEN

HOCHFLEXIBLES & ANPASSBARES
BESCHICHTUNGS SYSTEM
für Verdampfungs prozesse

Dünnschicht-Sensoren für Luft-
& Raumfahrt

Linsen & Optische Dome

Optische Inter ferenz filter

VE
RA

 

VERA-Systeme sind kompakte, Kalotten-basierte PVD-Batch-Beschichtungssysteme für die
Verdampfung mit thermischen oder Elektronenstrahlverdampfern sowie Ionenstrahl- und
Plasmaquellen. 

Die Plattform bietet ein hohes Maß an Flexibilität, einschließlich der Möglichkeit, verschiedene
Substrat typen zu bearbeiten, Mehr schicht beschichtungen durch zuführen und
unterschiedliche Technologien einzusetzen. Sie kann als Stand-alone-System direkt im
Reinraum installiert oder automatisch durch eine Rein raum wand mittels Handling-System
beladen werden.

Die VERA-Plattform verfügt über flexible Konfigurationen, die kunden spezifisch angepasst
werden können, und gewährleistet so die Anpassungs fähigkeit an verschiedene
Anwendungen in der Optik, Elektronik oder Halb leiter technik. Die universelle Substrat -
kompatibilität wird durch den Einsatz von segmentierten Kuppeln, Paletten- oder Planeten-
Systemen erreicht.

Mit vier verschiedenen Kammer größen bietet das VERA-Portfolio die passende Lösung sowohl
für Entwicklungs projekte als auch für die Hoch volumen-Produktion. Zusätzlich umfasst die
Platt form optische Über wachungs funktionen zur Sicher stellung und Kontrolle der Prozess -
qualität.

Breites Spektrum an

Technologien

von einfacher thermischer
Ver dampfung bis hin zu
ionen unterstützter
Elektronen strahl ver -
dampfung

 Kunden spezifische

Kammer größe

von der Labor größe bis
hin zur Hoch volumen-
Produktion

 Nutzung als eigen -

ständiges

Beschichtungs system

manuelle / automatische
Beladung mit Handling-
System



ANWENDUNGEN
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Rund um den Globus für Sie da

Überblick

Erst klassige Technologie, Qualität und Produktivität sind
der Schlüssel zu Ihrem Erfolg und fester Bestandteil
unserer Anlagen.

Weltweit kommen VON ARDENNE-Beschichtungs anlagen
in über 50 Ländern zum Einsatz. Die Betreuung der mehr
als 1000 installierten Anlagen erfolgt von unseren lokalen
Service standorten oder vom Unternehmenssitz in Dresden
aus. Bei Fragen oder Themen jeglicher Art unterstützen wir
Sie telefonisch, persönlich vor Ort oder per Remote-
Support.

Umfassender Support für Ihre Anlagen

über die gesamte Lebensdauer



Weltweit für Sie da

mit Servicestandorten vor Ort



Breites Produktportfolio

damit Sie alles aus einer Hand bekommen




AN ALLEN
SERVICESTANDORTEN
BIETEN WIR:


Lokale Service- Hotline & 

Qualifiziertes Service  personal [bis zu 24/7]


Service- Vertrieb


Ersatz teil manage ment


Inspektions- und

Wartungs service


Upgrades & Nach rüstungen


Technisches Training


Kunden schulungs zentrum

am Standort Dresden

GEMEINSAM TESTEN,
BEMUSTERN & VERBESSERN
von der Simulation bis zur Pilot produktion

TE
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 &

 S
IM

UL
IER

EN

Be muster ung & Schicht -
entwicklung

In unserem Technology & Application Center
(TAC) arbeiten wir gemeinsam mit Ihnen an der
nächsten Generation Ihrer Beschichtungs -
anwendungen.

Von der Simulation der Schicht stapel und ihrer
Funktionalität, über die Bemusterung im Labor-
und Pilot maßstab bis hin zur Messung und
Auswertung der Schicht- und Substrat -
eigenschaften: Wir sind auf die verschiedensten
Anforderungen vorbereitet. Das gibt Ihnen die
Möglichkeit, bereits vorab die Funktion der
Beschichtung für Ihr Produkt auf relevanten
Proben größen zu testen.

Erkenntnis gewinn durch Simulation

der Schicht zusammen setzung & Eigenschaften



Risikominimierung & schnellere Marktreife

durch industrielle Erprobung



Individueller Zugang

zu einer Vielfalt an Beschichtungsmaterialien  & Leistungen



Optimale Anlagenauslegung

durch Erprobung im skalierbaren Prozess



SIMULATION
hilft Ihnen, Ihren Prozess zu verstehen

Sie wollen Ihre Produkt entwicklung beschleunigen? Und
Sie wissen, dass die Antwort darauf die multi physikalische
Simulation und Modellierung ist? Sie wollen genaue
Ergebnisse? Aber welche Lösung ist die richtige für Sie?

Wir können Ihre Produkt entwicklung und Ihr Upgrade-
Verfahren beschleunigen, indem wir den technischen
Aufwand mit modernster Modellierung und Simulation
reduzieren. So können Sie Ihre individuelle Vakuum lösung
planen oder Machbarkeits studien für die Aufrüstung eines
laufenden Systems durchführen.

Wir verfügen über eine herausragende Expertise in der
Multiskalen simulation und haben diese genutzt, um eine
hoch optimierte System leistung und beste Prozess qualität
zu gewährleisten.
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VA CLEANROOM
REINRAUMGERECHTE BEMUSTERUNG
& ANLAGENMONTAGE
FÜR PRÄZISIONSOPTIK, PHOTONISCHE
SYSTEME & HALBLEITERANWENDUNGEN

VA CLEANROOM
Bemusterung & Schichtentwicklung

Unser neuer Reinraum bietet beste Bedingungen mit ISO5- und ISO7-Zonen
zur Montage und Inbetriebnahme von Systemen für komplexe Aufgaben in
den Bereichen Halbleitertechnik sowie Materialwissenschaft und
Medizintechnik, teilweise sogar mit den höchsten Reinheitsanforderungen
(ISO5 AMC).

Der Reinraum wird mit einer neuen OPTA X-Beschichtungsanlage
ausgestattet, die ab Mitte 2026 für gemeinsame Material- und
Bauelemententwicklungen zur Verfügung steht. Gemeinsam mit einem
erstklassigen Team von Technikern und Entwicklern werden wir in der Lage
sein, zur nächsten Generation Ihrer Beschichtungsanwendungen
beizutragen.

Wir decken den gesamten Prozess ab, von der Simulation von Schichten und
deren Funktionen über Labor- und Pilotmaßstabsproben bis hin zur Messung
und Bewertung von Schicht- und Bauelementeigenschaften. Dies gibt Ihnen
die Möglichkeit, die Funktion der Beschichtung für Ihr Produkt in einer
relevanten Umgebung oder einschließlich Ihrer Prozesskette im Voraus zu
testen.

Handhabung von Wafer-Substraten in

ISO5-Umgebung

zur Analyse auf Wafer-Ebene oder für weitere
externe Verarbeitung



Risikominimierung & schnellere

Marktreife

durch industrielle Tests



Gewinnung von Erkenntnissen durch

begleitende Simulation

von Schichtprozessen und zugehörigen
Eigenschaften



Individueller Zugang

zu einer Vielzahl von
Beschichtungsmaterialien & Dienstleistungen
sowie F&E-Partnern





Unternehmen Karriere Anwendungen Produkte Service
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UNSERE STÄRKEN
Eigenes Technology &  Application Center

Musterbeschichtungen von Kundenanwendungen
Entwicklung von kundenspezifischen Schichtstapeln
Produkt- und Prozessverifizierung und -optimierung
Testen von neuen Technologien und Komponenten

Globale Projekterfahrung

VON ARDENNE-Anlagen werden in über 50 Ländern eingesetzt.
Wir haben eine installierte Basis von Hunderten von
Beschichtungsanlagen weltweit, von kleinen Systemen bis hin zu
Anlagen für großflächige Beschichtungsanwendungen für
verschiedene Märkte.

Simulationsdienstleistungen

Wir bieten professionelle Simulationstechnik, um die beste
Prozessqualität in Bezug auf Plasma, Wärme und Kühlung zu
gewährleisten. Darüber hinaus helfen unsere Simulationswerkzeuge
dabei, Schichteigenschaften zu demonstrieren, zu entwickeln und
zu verbessern sowie Prozesse, Details und die Leistung unserer
Systeme zu definieren oder zu optimieren.

Umfassendes Service-Portfolio 

VON ARDENNE Servicestützpunkte in aller Welt
Vor-Ort-Service
Fernzugriff durch unsere Technikabteilung
Regelmäßige technische und technologische Schulungen
Ersatz- und Verschleißteillager in Kundennähe
Lebenszyklusverlängerung von Verschleißteilen

Partnerschaften

VON ARDENNE verfügt über ein Netzwerk von Partnern für
Forschung und Entwicklung und zur Identifizierung zukünftiger
Technologien.
Es besteht aus:

Fraunhofer Instituten
Instituten der Helmholtz-Gesellschaft
Universitäten
Unternehmen

Upgrades & Retrofits 

Sobald Ihr Unternehmen wächst, wächst auch Ihre VON ARDENNE-
Anlagen mit ihren Aufgaben - dank des modularen Aufbaus und der
von uns angebotenen Upgrades. Wir liefern Ihnen auch die
notwendigen technologischen Upgrades, wenn Sie sich für eine
Änderung Ihrer Anwendungen entscheiden.
Und wenn Ihre Anlagen in die Jahre gekommen sind, rüsten wir Ihre
Systeme mit neuen Komponenten nach, egal ob es sich um VON
ARDENNE- oder Fremdmaschinen handelt.

WER WIR SIND & WAS WIR TUN
VON ARDENNE entwickelt und fertigt Anlagen für die industrielle
Vakuumbeschichtung von Materialien wie Glas, Wafer, Metallband
oder Kunststofffolie. Je nach Anwendung sind diese Schichten einen
Nanometer bis wenige Mikrometer dünn und verleihen den
Materialien neue funktionale Eigenschaften. 
Aus diesen Materialien stellen unsere Kunden hochwertige
Produkte her, wie Architekturglas, Displays für Smartphones und
Touchscreens, Solarmodule oder Wärmeschutzfolien für
Autoverglasung.

Wir bieten unseren Kunden technologisch ausgereifte
Vakuumbeschichtungsanlagen, umfassendes Know-how und
weltweiten Service. Die Schlüsselkomponenten werden bei
VON ARDENNE selbst entwickelt und gefertigt. Anlagen und
Komponenten aus dem Hause VON ARDENNE leisten einen
wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt. Sie sind entscheidend
bei der Herstellung von Produkten, die helfen, weniger Energie zu
verbrauchen oder Energie aus erneuerbaren Ressourcen zu
erzeugen.

WELTWEITER VERTRIEB UND SERVICE
VON ARDENNE GmbH (headquarters)  I  Am Hahnweg 8 I 01328 DRESDEN I GERMANY
Sales:  +49 (0) 351 2637 189  I  sales@vonardenne.com    
Service:  +49 (0) 351 2637 9400  I  support@vonardenne.com
VON ARDENNE Vacuum Equipment (Shanghai) Co., Ltd.  I  +86 21 3769 0555 I  sales-vave@vonardenne.com; support-
vave@vonardenne.com
VON ARDENNE Malaysia Sdn. Bhd.  I  +60 4408 0080 I  sales-vama@vonardenne.com; support-vama@vonardenne.com
VON ARDENNE North America, Inc.  I Ohio office  I  +1 419 386 2789 I  sales-vana@vonardenne.com; support-vana@vonardenne.com
VON ARDENNE Vietnam Co., Ltd.  I  +84 28 6272 3189 I sales-vavn@vonardenne.com; support-vavn@vonardenne.com
VON ARDENNE India Pvt. Ltd.  I  sales-vaid@vonardenne.com; support-vaid@vonardenne.com


